2024-2025

Composante ISTY Campus de Mantes en Yvelines
Niveau de dipléme Ingénieur MT5
Mention Mécatronique universite PARIS-SACLAY
Parcours
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE
1D Borne début 1M 1V Toussaint 1D 1M Jour defan 1s 1s 1M L. dePaques 13 Fete du travail 1D 1M 1V Epreuves de la 2nde
21 2/m sA3 2s 2L 23 sp2 2D 2D 2/m SP6 2v 2L 2/m sP19 2s ChagcduisoleldecRtic
3m 3 3D 3m 3V 3L 3L 3 3s 3 M 3 3D
4lm 4lv 4L 4m sA12 4s 4m 4m av 4D am SP15 av 4L sP28
5 55s 5/M 5 5D 5M sA18 5M sA22 55 5L 5 5s 5/M
6V 8D 6/M SA8 6V 6L 6 6 6D 6 M 6V 6D 6/M SP24 6s
7's 7L 73 7s 7m 7V 7v Date limite VMESH * 7L 7™ SP11 7s 7L 70 7
8D 8/M 8V Date limite VMESH * 8D 8/M sP3 8s 8s 8(m 8 J Victoire 1945 8D 8 M 8|V 8L Soutenance du mémoire
9L 9m sAd 9s 9L 93 9D 9D 9/m SP7 9V 9 L LPentocote 9 M SP20 9s 9lm ingénieur
10(m 10[3 10 D 10M 10V 10/L 103 10's 10/M 103 10 D 10(m sP29
1M v 11 L Amistice 1918 1M sA13 1s 1M Epreuves de dettes | 11 V/ 1D 1M SP16 1V 1L 103
123 12's 12/M 123 12 D 12/M sA19 du S5 et du S7 12's 2L 123 12's 12|m SP25 12|V
13V 13 D 13 /M SA9 13V 3L 133 sA23 13 D 13/M 13V 13 D 13|m 13's
14's 14|L 143 14's 14M 14V Fin des cours S9 1L 14/m SP12 14's 14 L Féte Nationale 14|3 14 D
15 D 15| [WNDaIEHMItSIRSCHRHONEN] /5 |\/ 15 D 15/M SA15 15's 15's 15 M 1503 15 D 15 M 15 V. Assomption 15 L
niveau licence
16|L l Débutdes coursS9 |16 M SAS 16 'S 16/L 16)3 16 D 16 D 16/M sP8 16V 16/L 16/M sP21 16 s 16|M
17/m 173 17 D 17 M 17 v 17 L 17 L 179 17's 17 M 173 17 D 17|m
18/M sAL 18 v 18/L 18/M SA14 18's 18/M 18/M 18|V 18 D 18/M sP17 18|V 8L 18)3 Jury de 2nde chance S9
1903 19's 19 M 193 19 D 19M SA20 19M sPa 19's 9L 193 19's 19|m 19V
20 v 20 D 20/ M SA10 20 v 20(L 203 203 20 D 20/M 20V 20 D 20 M SP26 20 s
21's 21 213 2's 21m 21V 21V 21 L LdePaques 21/m sP13 21's 211 213 21D
22 D 2\m 2|V 22 D 2/m SA16 2's 2's 22/Mm 223 22 D 2/M 22\v 2L
23|L EY] SA6 23's 23 L 233 23 D 23 D 23/Mm SP9 23|V 231 23/M sP22 23's 23M
24/m 24)3 24 D 24 M 24V 24|L 24/L 243 2's 2a/M 243 24 D 24/M
25/M sA2 25V 2L 25 M Nogl %S 25 M 25 M 25V 25 D 25 M sP18 25|V 251 2503 Jury de diplomation
26)3 26 S 26 M 263 SP1 26 D 26 M sA21 26 M sP5 2 S 2L 263 2% s 26/'M 26 v
27 v 27 D 27 /M SALL 27 v 27 L 273 273 27 D 27/m 27V 27 D 27/ m sP27 27's
28's 28|L 283 28's 28M 28|V 28|V 2L 28/M SP14 28's 28/L 2813 28 D
29 D ESY] sA7 29 v 29 D 29M sa17 29's 29 M 29 3 Ascension 29 D 29/ M 29 v 29U
30/L 30| | Datelimiteinscription f 35 g 0L 303 30 D 30 M SP10 30V 30/L 30/M sP23 30 s 30/M
niveau master
313 £ 31V 31L a1|s 313 31D Borne fin

Légende

Jours non travaillés / Interruption des cours Noter ici toutes les remarques utiles aux étudiants

Cours I contréle continu intégral

Eaners Evaluation semestrielle

Reévisions Les soutenances du Mémoire Ingénieur (MI) auront lieu durant la séquence professionnelle,
UEIRESIER par conséquent, les apprenti(e)s doivent soit prendre un congé, soit demander une autorisation d'absence  leurs employeurs.
Séquence professionnelle Les dates des épreuves de la 2nde chance et des jurys semestriels présentent un caractére prévisionnel et sont données a titre indicatif.
Responsable de formation : Catherine Cazelles
Validation conseil de composante : 14/05/2024
Validation CFVU : 18/06/2024

* Date limite VMESH : Date limite & laquelle les étudiant.e.s en situation de handicap ou atteint.e.s d’une maladie invalidante doivent avoir passé la visite médicale pour pouvoir bénéficier d'un aménagement pour les examens et concours.



